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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成23年３月30日に提出いたしました第110期（自　平成22年１月１日　至　平成22

年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、こ

れを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

５　役員の状況

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

５【役員の状況】

　　（訂正前）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

前略        

    昭和57年４月東京大学生産技術研究所教授   

    
平成９年２月 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

代表取締役社長
  

    
平成14年２月日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

代表取締役会長
  

    
平成14年11月日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

顧問
  

    平成15年４月産業再生機構　非常勤監査役   

    平成15年６月日立金属株式会社　社外取締役（現在）   

    
平成15年７月独立行政法人科学技術振興機構

上席フェロー
  

代表取締役
副社長

総合Ｒ＆Ｄ
本部長

生駒　俊明
昭和16年
３月５日生

平成16年４月国立大学財務・経営センター

非常勤監事（現在）
注１ 5,700

平成16年10月独立行政法人科学技術振興機構

研究開発戦略センター長

    
平成17年４月当社入社

顧問
  

    平成19年７月研究開発担当常勤顧問   

    平成20年１月研究開発担当特別顧問   

    
平成20年４月技術フロンティア研究本部長

基盤技術開発本部長
  

    平成20年12月一般財団法人キヤノン財団理事長（現在）   

    平成21年１月総合Ｒ＆Ｄ本部長（現在）   

    平成21年３月取締役副社長   

    平成21年７月光学機器事業本部長   

    平成23年３月代表取締役副社長（現在）   

後略        
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　　（訂正後）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

前略        

    昭和57年４月東京大学生産技術研究所教授   

    
平成９年２月 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

代表取締役社長
  

    
平成14年２月日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

代表取締役会長
  

    
平成14年11月日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

顧問
  

    平成15年４月産業再生機構　非常勤監査役   

    平成15年６月日立金属株式会社　社外取締役   

    
平成15年７月独立行政法人科学技術振興機構

上席フェロー
  

代表取締役
副社長

総合Ｒ＆Ｄ
本部長

生駒　俊明
昭和16年
３月５日生

平成16年４月国立大学財務・経営センター

非常勤監事
注１ 5,700

平成16年10月独立行政法人科学技術振興機構

研究開発戦略センター長

    
平成17年４月当社入社

顧問
  

    平成19年７月研究開発担当常勤顧問   

    平成20年１月研究開発担当特別顧問   

    
平成20年４月技術フロンティア研究本部長

基盤技術開発本部長
  

    平成20年12月一般財団法人キヤノン財団理事長（現在）   

    平成21年１月総合Ｒ＆Ｄ本部長（現在）   

    平成21年３月取締役副社長   

    平成21年７月光学機器事業本部長   

    平成23年３月代表取締役副社長（現在）   

後略        
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